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1. ※原理：激光干涉原理
2. ※应用技术：可以产生极其稳定的激光光束，采用的波长可溯源至国家和国际标准。
3. 测量范围：10m-40m的测量范围

4. ※测量精度需求：激光稳频精度为±0.05ppm，保证±0.5ppm 的线性测量精度。
5. 数据以50kHZ频率读取，高线性测量速度可达4 m/s，在高速度下线性分辨率仍可达1 nm
6. 模拟I/O端口允许模拟信号输出和触发信号输入。
7. 使不同测量之间（线性、角度和直线度）的切换简单易行而不必重新进行激光对准。
8. 线性测量精度在整个环境范围内，即从0 ºC - 40 ºC（32 ºF - 104 ºF）和650毫巴- 1150毫巴的范围内，精度为±0.5 ppm。
9. 具有自动采样和手动采样功能。
10. ※配备数据分析处理软件，直接出具测量数据及结果。
11. 原厂质保一年
注：※项必须满足，否则视为不满足要求投标无效。
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